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Urzadzenie do oswietlania duzych powierzchni zapomoca reflektora.

Zgtoszono 20 grudnia 1927 r.
Udzielono 10 listopada 1928 r,

Jak wiadomo reflektor z lustrem o po-
wierzchni parabolicznej wysyla réwnole-
gly snop promieni $wietlnych, Przez prze-
suniecie Zrédla $wiatla wzgledem lustra
snop ten mozna zrobi¢ rozbiezny do pew-
nych granic, lecz traci sie jednoczeénie na
natezeniu $wiatla.

Istota niniejszego wynalazku jest znacz-
ne powigkszenie kata snopa $wiatla z
mniejszg stratg oddzialywania na oko pro-
mieni $wietlnych, Jak wiadomo nerwy oka
zachowuja przez pewien czas (!/; sek) od-
dzialywanie $wiatla i jesli oswietlenie jed-
nego i tego samego punktu powtarza sig
na krotka chwilg czesciej, niz trwa wraz-
liwos¢ oka, to punkt ten bedzie widoczny,
jako oéwietlony\ przez caly czas. Ta ogdl-

nie znana wlasno$é oka zostala wyzyskana
w niniejszym wynalazku, ktérego przyklad
wykonania przedstawiono na rysunku,
przyczem fig. 1 przedstawia urzadzenie w
widoku zboku, a fig. 2 — w widoku zprzo-
du.

Przed reflektorem 1 (fig. 1) ustawione
jest poziomo lustro 2, przyczem reflektor
jest tak nachylony, aby snop 3 $wiatla pa-
dal na nie, Przez zblizanie i oddalanie lu-
stra 2 od reflektora 7 i odpowiednie po-
chylenie tego reflektora nadaje si¢ promie-
niom pozadany kierunek. Jezeli nachyli sig
lustro 2 o kat ¢ w kierunku biegu promie-
ni, to odbity snop 4‘ $wiatla odchyli si¢ o
kat 2 ¢, dwa razy wigkszy w kierunku na-
chylenia lustra. Jezeli pochyli sig¢ lustro



2% (fig. 2) w kierunku poprzecznym do
promieni o kat o, to snop 43 Swiatla prze-
sunie sie w plaszczyznie prostopadlej do
pochylonego lustra, w strong nachylenia
lustra, o kat dwa razy wigkszy 2 a,

A zatem, jezeli pochyli¢ lustro i:obro-
ci¢ je dookota osi pionowej, przechodzacej
przez §rodek lustra, to promienie odbite
opisza elipsg. Jezeli pochylone
wprawi¢ w szybki ruch obrotowy dookola
osi pionowej, to oko otrzyma wrazenie e-
liptycznego stozka s$wietlnego z mniejsza
lub wigkszg ciemna plama w $rodku, w za-
leznosci od kata nachylenia lustra i kata
rozwarto$ci promieni, padajacych na lu-
stro,

Obracajace sie lustro mozna ustawié
pionowo przed reflektorem, pod pewnym
katem do niego. W tym przypadku lustro
bedzie obracane dookota poziomej osi, do
ktérej bedzie nachylone.

Na rysunku przedstawione jest lustro
obracajace si¢ dookola pionowej osi 5.
¢ — oznacza kat pochylenia lustra w kie-
runku podluznym, o« — oznacza kat po-

lustro.

chylenia lustra w kierunku poprzecznym.
Przez z, i z, (fig. 1) oznaczono dwa skraj-
ne promienie przy réinych polozeniach lu-
stra w kierunku podtuznym, za$ przez z,
i z, oznaczono skrajne promienie przy réz-
nych potozeniach lustra w kierunku po-
przecznym,

Te cztery polozenia okreslajag w pew-
nym stopniu droge odbitych promieni.

Zastrzezenie patentowe.

Urzadzenie do o$wietlenia duzych po-
wierzchni zapomoca reflektora, ktérego
promienie sa odbijane za posrednictwem
lustra lub powierzchni odbijajacej, zna-
mienne tem, zZe lustro (2) jest osadzone na
osi (5) pod katem nier6wnym 90°, przy-
czem o$ ta obraca si¢ z szybkoscig wick-
sza niz 8 obrotéw na sekunde.
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